




















































专利名称(译) 有机el显示装置及有机el显示装置的制造方法

公开(公告)号 US20200043997A1 公开(公告)日 2020-02-06

申请号 US16/338557 申请日 2016-10-03

[标]申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

当前申请(专利权)人(译) 夏普株式会社

[标]发明人 SONODA TOHRU
OCHI TAKASHI
OCHI HISAO
SENOO TOHRU
HIRASE TAKESHI
MATSUI AKIHIRO
TAKAHASHI JUMPEI

发明人 SONODA, TOHRU
OCHI, TAKASHI
OCHI, HISAO
SENOO, TOHRU
HIRASE, TAKESHI
MATSUI, AKIHIRO
TAKAHASHI, JUMPEI

IPC分类号 H01L27/32 H01L51/52 H01L51/56 H01L51/00

CPC分类号 H01L51/0005 H01L2227/323 H01L51/5253 H01L51/525 H01L27/3258 H01L51/56 H01L27/3246 
H01L51/5246 H01L2251/566 H01L51/50 H05B33/04 H05B33/22

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

包括像素的有机EL显示装置，每个像素包括形成的有机EL层，所述像素
在显示区域中以矩阵形状设置，所述有机EL显示装置包括围绕所述显示
区域的外围的框架状的堤，并且包括形成多个像素的堤状的堤。 列并以
交错方式布置。 因此，通过防止整个涂覆在显示区域的表面上以密封有
机EL层的液体材料的边缘的不规则形状，来防止质量下降。
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